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EMENTA

Apresentacao do fendbmeno de interferéncia eletromagnética em sistemas eletrénicos e sistemas de
telecomunicacgdes; tipologia: interferéncias conduzidas e radiadas; conceito de imunidade de sistemas
elétricos, eletronicos e de telecomunica¢des. Imunidade conduzida e irradiada; descargas
eletrostaticas; principios de filtros ativos e passivos; blindagem eletromagnética; principios de projeto
de sistemas compativeis. Exemplos de Institutos internacionais de normalizacao (CISPR, ISO).

OBJETIVOS

Apresentar os conceitos de compatibilidade eletromagnética, através da andlise das formas de
interferéncia entre os diversos equipamentos eletrénicos bem como outras e principais fontes externas
de ruido. Apresentar solugdes cldssicas da disciplina abrangendo as diversas tipologias de isolamento e
conceitos fundamentais de blindagem eletromagnética para melhoria da relagdo sinal/ruido de sistema
implementados. Apresentar os principios de projetos eletrénicos “compativeis” na fase de concepc¢ao e
implementacdo de produtos/projetos e sistemas.

CONTEUDO PROGRAMATICO

Conceito de compatibilidade eletromagnética; Emissdes Conduzidas; Imunidade Conduzida e Radiadas;
Descarga Eletrostatica; Filtros EMC Passivos e Ativos; Blindagem Eletrostatica; Normalizacdo e
Homologacdo de Produtos.

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas; ATRAVES DE PLATARFORMAS DE COMUNICACAO (APLICATIVOS: GOOGLE-MEET, OU
ZOOM, POR EXEMPLO); ESTUDOS DIRIGIDOS; simulagdes computacionais. As atividades poderao ser
desenvolvidas através do portal didatico, a ser definido no decorrer do periodo.

CRITERIOS DE AVALIACAO

1_ Avaliagdo tedrica e individual do contetdo ministrado (2 X 20% = 60%); com inclusdo da provas
substitutivas, conforme a regulamentagao da casa.

2_Listas de Exercicios e Estudos Dirigidos (60%).

CONTROLE DE FREQUENCIA

Atentando-se em cumprir o Artigo 11° da Resolu¢do do UFSJ/Conep n. 007/2020: O registro da frequéncia do
discente se dara por meio do cumprimento das atividades propostas, e nao pela presencga durante as atividades
sincronas, sendo que o discente que nao concluir 75% das atividades propostas sera reprovado por infrequéncia.
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BIBLIOGRAFIA BASICA

1 _Guia Pratico de CEA: Santos, Leonardo Alvarenga Lopes; 2010
2_ Introduction To Electromagnetic Compatibility PAUL, CLAYTON R. 2nd 2006
3_ Montrose, Mark I. & Nakauchi, Edward M. Testing for EMC Compliance.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Artigos:

_Consideracdo dos efeitos a saude humana da irradiacdo emitida por antenas de radio-base de
sistemas celulares. Revista cientifica periddica de telecomunicagdes 2009;

_Immunity Radiated in Vehicles: Analyzes of Evaluation of the Reduction of Set Up of Test. SAE 2009
_Dielectrics Effects in Electromagnetic Compatibility Experiments. IMOC 2009

Artigos diversos: IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility; Proceedings of the IEEE

International Symposium on EMC; Proceedings of the Int. Symposium and Technical Exhibition on EMC

e outros.
Aprovado pelo Colegiado em / /
Coordenador do Curso de
Professor LEONARDO A. L. SANTOS Engenharia Mecatrénica
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